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최근 들어서는 탈황, 탈질 동시처리공정 뿐만 아니라 분진, 그리고 수은 등과 같은 중금속을 동

시에 제거하는 복합오염물질 제어 기술에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있는데, 이것은 선진 

각국에서 지속적으로 진행되고 있는 대기환경규제의 강화에 따라 환경규제에 대응할 수 있는 

고효율 저감 기술이 필요하기 때문이다. 저온 플라즈마기술은 배연가스의 탈황탈질 복합처리, 

자동차 배기가스정화, 분진 및 악취처리, 반도체 공장에서 발생하는 난분해성 가스처리 등 다양

한 분야에 걸쳐 전세계적으로 기술개발이 활발히 이루어져 왔다. 이 기술의 가장 큰 장점중의 

하나는 최근에 개발된 Dielectric-Barrier Discharge(DBD)를 이용한 저온 플라즈마 반응기의 경

우에 반응기 크기를 가름할 수 있는 공간속도가 기존 촉매반응기에 비해 1/10-1/100 정도에 불

과하다는 것이다.   
본 연구에서는 SDA와 DBD를 이용하여 SO2/NOx를 동시에 제거하기 공정을 개발하기위해 

DBD 반응기를 이용하여 NO를 NO2로 산화시킨 후 SDA에서 알칼리반응제와 첨가제 주입에 의

해 SO2와 NOx를 제거하고자 하였다. 이를 위해 DBD에서 NO의 산화율에 미치는 변수의 영향

과 SDA에서 SO2와 NOx 산화반응 및 화학적 거동 분석을 하였다. 이를 바탕으로 20 Nm3/hr 배

가스 처리용 Bench 규모의 복합공정에서 SO2/NOx 동시처리하기 위한 변수별 실험을 수행하였

다.  




